
	
	[image: LOGO]
	 

Vaksis RF Magnetron Sputter 
Kullanım Talimatı
	Dok. No
	CH-TL-0420

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	09.11.2018

	
	
	Revizyon Tarihi
	-

	
	
	Revizyon No
	0

	
	
	Sayfa No
	1/1



[bookmark: _GoBack]Aksi bir durumda laboratuvar sorumlusu ile irtibata geçiniz.
Kaplama yapacağınız malzeme için uygun kaplama değerlerini sisteme girip kaplamayı başlatabilirsiniz.
İstenilen vakum seviyesine geldiği zaman sistem otomatik olarak kaplama şartlarını gireceğiniz göstergeyi aktif hale getirecektir.
Kazan kapatıp vakum alma işlemini başlatınız.
Kaplamak istediğiniz malzemeye ait “Target” ın sistemde bulunup bulunmadığını kontrol ediniz.
Tahliye bölümünü açın ve içeriye koymak istediğiniz numuneyi yerleştirin.
Cihaza bağlı olan Argon gazının miktarını kontrol ediniz.
Cihazın vakum kazanını açıp kapatırken kazan basıncını kontrol ederek işlemlere başlayınız.
1. Sisteme Müdahale ederken daima eldiven kullanınız.
2. Cihazın arkasında bulunan sigortaları açınız.
3. Ön tarafta bulunan ana şalteri ve güvenlik butonunu aç açık konuma getiriniz.
4. Bilgisayarı açıp, cihazın uygulamasını başlatınız.
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